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摘要(译)

短轴振荡超声波探头被构造成：在旋转保持基座上设置：沿长轴方向布
置并且在其超声波发射和接收表面上具有声透镜的压电元件组;旋转保持
基座容纳在密封容器内，以便在压电元件组的短轴方向上旋转和摆动;从
压电元件组的超声波发送和接收表面发送和接收的超声波在短轴方向上
被机械扫描;用作声学介质的液体填充在密封容器内;并且具有吸收在超声
波发射/接收表面和密封容器的内圆周表面之间沿长轴方向传播的不需要
的超声波的装置，并且作为吸收不需要的超声波的装置，提供了突出部
分在位于长轴方向上的声透镜的两个端侧上。结果，提供了一种短轴振
荡超声波探头，其减少了制造探头的操作过程，同时实现了可靠的密封
以及吸收不需要的超声波，并且在实现优异的可操作性水平的同时减小
了探头的重量。诊断。
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